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表紙の絵
CERN-LINAC4水素負イオン源を対象とした静電粒子シミュレーションの模式図．左図の太線で囲まれたプラズマ電極を含む引き出し孔
周辺を計算領域とする．シミュレーションでは，図中の左側からのソースプラズマ流入を仮定し，プラズマ粒子の運動と電位を自己無撞
着に解きながら，生成された負イオンが印加された電位によって引き出し孔から抽出される過程を扱う．
（Katsuya HAYASHI et al., Plasma and Fusion Research, Vol. 21, 1401019 (2026) https://www.jspf.or.jp/）
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